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Abstract (de)
Bei einem Verfahren zur Regenerierung eines Adsorbers (16) in einem Dunstabzug ist der Adsorber mit einem Katalysator (18) beschichtet
und integral mit einer Plasmaquelle (20) als Baueinheit (15) ausgebildet. Der Adsorber (16) wird während einer Betriebs-Phase von einem
zu reinigenden Luftstrom durchströmt. Während einer Regenerierungs-Phase werden mittels der Plasmaquelle (20) unter Verwendung einer
Hochspannung nicht-thermisch gasförmige Oxidationsmittel erzeugt, die den Adsorber (16) reinigen. Dabei werden eine Temperatur des Adsorbers
(16) und der Volumenstrom durch den Adsorber während einer Regenerierungs-Phase für eine der Regenerierung des Adsorbers angepasste
ausreichende Nutzung des Oxidationsmittels derart geregelt, dass zu Beginn der Regenerierungs-Phase des Adsorbers ein geringer Volumenstrom,
eine geringe Temperatur und eine hohe Plasmaspannung eingestellt werden. Gegen Ende der Regenerierung werden ein höherer Volumenstrom,
eine höhere Temperatur und eine niedrigere Plasmaspannung eingestellt.
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